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１０ピコ秒スケール高強度レーザープラズマ相互作用における相対論的電子ビームの生成

本研究はJSPS科研費 20J10511 の助成を受けたものです。
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Th = 1.10 [MeV]

エネルギースペクトルの時間発展

 プラズマの加熱を加味した10ピコ秒級の計算により

 「噴き出しなし・超熱的成分の減少」 


 という現象を初めて発見

 →超熱的成分と噴き出しの関係を決定づける

高速電子

超熱的成分 増加 減少

LPI 面の

噴き出し あり なし

~ 数 ps ~ 10 ps time

+ collision

a0 = 3
高速電子

超熱的成分

LPI 面の

噴き出し

T̄h = (1 + a2
0)1/2 − 1

Ponderomotive Scaling

Wilks+ 1992

LPI 面の電子密度の t-x 図


